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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　レベル調節装置上に取り付けられた物体１００のレベルを調節するレベル調節装置であ
って：
　ベース３０；
　前記ベース３０上に取り付けられ、且つ、前記ベース３０から上方に直立している、互
いに離れて配置された第１ポスト４１及び第２ポスト５１；
　第１水平方向（Ｘ）に延び、且つ、前記第１水平方向（Ｘ）に垂直な垂直方向（Ｚ）に
可動である、前記第１ポスト４１上に可動に取り付けられた第１プッシュレバー４３；
　前記第１水平方向（Ｘ）を横切り前記垂直方向（Ｚ）に垂直な第２水平方向（Ｙ）に延
び、且つ、前記垂直方向（Ｚ）に可動な、前記第２ポスト５１上に可動に取り付けられた
第２プッシュレバー５３；
　前記第１水平方向（Ｘ）と前記第２水平方向（Ｙ）の交点に垂直に配列された位置で、
前記ベース３０上に取り付けられ、且つ、前記ベース３０から上方に直立しているピボッ
トポスト７１；
　前記第１水平方向（Ｘ）に延びる第１ピボットピン７３；
　前記第２水平方向に延びる第２ピボットピン７４；
　前記第１ピボットピン７３の周囲で枢軸可能となるように、前記第１ピボットピン７３
を介して前記ピボットポスト７１に回転可能に配置されたピボットブロック７２；
　前記第１プッシュレバー４３及び前記第２プッシュレバー５３の動きに伴って動かされ
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るように前記第１プッシュレバー４３と前記第２プッシュレバー５３に取り付けられたキ
ャリアプレート６であって、該キャリアプレート６上に物体１００を保持するように適合
されており、
　前記第１プッシュレバー４３の前記垂直方向（Ｚ）への動きに伴って前記第２ピボット
ピン７４の周囲で回転可能となるように、且つ、前記第２プッシュレバー５３の前記垂直
方向（Ｚ）への動きに伴って前記ピボットブロック７２とともに枢軸可能なように、前記
第２ピボットピン７４を介して前記ピボットブロック７２に回転可能に配置されている、
キャリアプレート６；並びに
　前記キャリアプレート６と前記ベース３０との間に配置され且つ前記キャリアプレート
６と前記ベース３０に取り付けられたバイアスユニット８０であって、
　前記第１プッシュレバー４３が前記垂直方向（Ｚ）に動かされる際、前記第１プッシュ
レバー４３の押し出し動作と、
　前記第２プッシュレバー５３が前記垂直方向（Ｚ）に動かされる際、前記第２プッシュ
レバー５３の押し出し動作と、に対して、前記キャリアプレート６を圧迫する、バイアス
ユニット８０；
　を有することを特徴とする、レベル調節装置。
 
【請求項２】
　前記キャリアプレート６は、対角線上に配置された第１コーナー６１及び第２コーナー
６２並びに該第１コーナー６１及び第２コーナー６２から離れた中間コーナー６４を有し
；
　前記第１コーナー６１及び前記第２コーナー６２は、前記第１プッシュレバー４３及び
前記第２コーナー６２上にそれぞれ配置され；
　前記中間コーナー６４は、前記ピボットブロック７２に回転可能に配置され；且つ
　前記バイアスユニット８０は、前記第１コーナー６１と前記中間コーナー６４との間に
配置された少なくとも一つの第１スプリング８１並びに前記第２コーナー６２と前記中間
コーナー６４との間に配置された少なくとも一つの第２スプリング８２を有している；
　ことを特徴とする請求項１に記載のレベル調節装置。
 
【請求項３】
　前記第１コーナー６１と前記第１プッシュレバー４３との間に配置され、前記第１コー
ナー６１と前記第１プッシュレバー４３とに接して回転する強固第１ボール９１；及び
　前記第２コーナー６２と前記第２プッシュレバー５３との間に配置され、前記第２コー
ナー６２と前記第２プッシュレバー５３とに接して回転する強固第２ボール９２；
　によりさらに特徴づけられる請求項２に記載のレベル調節装置。
【請求項４】
　前記第１ポスト４１及び前記第２ポスト５１のそれぞれは、中空であり、
　その内部に内部スペース４０（５０）を規定し、且つ
　前記垂直方向（Ｚ）に延びて、前記ピボットポスト７１に開口して、前記内部スペース
４０（５０）に空間連通している長形開口部４１３（５１３）で形成されており；
　前記第１ポスト４１及び前記第２ポスト５１のそれぞれは、前記内部スペース４０（５
０）の二つの対向する側面を規定している二つの対向する側壁４１２（５１２）を有し；
　当該レベル調節装置は、前記第１ポスト４１及び前記第２ポスト５１上にそれぞれ取り
付けられる第１駆動部材４２及び第２駆動部材５２、並びに
　前記第１ポスト４１及び前記第２ポスト５１の前記内部スペース４０（５０）にそれぞ
れ配置され、前記垂直方向（Ｘ）に延び、且つ前記第１駆動部材４２及び前記第２駆動部
材５２により駆動される第１スクリューロッド４２１及び第２スクリューロッド５２１を
さらに有し；
　前記第１プッシュレバー４３及び前記第２プッシュレバー５３のそれぞれは、前記第１
スクリューロッド４２１及び前記第２スクリューロッド５２１に対応するそれぞれに螺合
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して係合しており、且つ、
　前記第１駆動部材４２及び前記第２駆動部材５２に対応するそれぞれの動作に伴って前
記第１スクリューロッド４２１及び前記第２スクリューロッド５２１に対応するそれぞれ
とともに回転することで限定されるように、且つ、前記第１スクリューロッド４２１及び
前記第２スクリューロッド５２１に対応するそれぞれの回転に伴って前記垂直方向（Ｚ）
に動くように、前記第１ポスト４１及び前記第２ポスト５１に対応するそれぞれの前記側
壁４１２（５１２）により限定されており；且つ
　前記第１プッシュレバー４３及び前記第２プッシュレバー５３は、前記長形開口部４１
３及び前記長形開口部５１３を介して、前記第１スクリューロッド４２１及び前記第２ス
クリューロッド５２１から、前記第１ポスト４１及び前記第２ポスト５１へとそれぞれ延
びている；
　ことを特徴とする請求項１に記載のレベル調節装置。
【請求項５】
　前記キャリアプレート６は、前記第１水平方向（Ｘ）及び前記第２水平方向（Ｙ）の交
点に垂直に配列された貫通孔６３を形成され；
　前記ピボットポスト７１は、前記キャリアプレート６の前記貫通孔６３に垂直に配列さ
れていて前記キャリアプレート６の前記貫通孔６３に開口されている凹部７１１を形成さ
れ；
　前記ピボットブロック７２は、前記ピボットポスト７１の前記凹部７１１に受け入れら
れる下部分７２２と、前記キャリアプレート６の前記貫通孔６３に延びる上部分７２１と
、を有し；
　前記第１ピボットピン７３は、前記ピボットポスト７１と前記ピボットブロック７２の
前記下部分７２２とを介して延びており；且つ
　前記第２ピボットピン７４は、前記ピボットブロック７２の前記上部分７２１を介して
、前記キャリアプレート６へと延びている；
　ことを特徴とする請求項１に記載のレベル調節装置。　
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本願は、２００４年２月２０日に出願された台湾特許出願番号０９３１０４２５７号に
基づいた優先権を主張する。
【０００２】
　本発明は、レベル調節装置に係り、さらに特に、ピボットポストに回転可能に取り付け
られたピボットブロックと、このピボットブロックに回転可能に取り付けられたキャリア
プレートを有するレベル調節装置に関する。
 
【背景技術】
【０００３】
　図１乃至３は、常套的なレベル調節装置を示しており、レーザー発光ヘッドなどの物体
１６がその上に取り付けられ、この物体のレベルを調節するための装置である。このレベ
ル調節装置１０は、ベース１３、このベース１３から上方に直立している複数のポスト１
１、ポスト１１により支持された取付プレート１２、及び、回転可能球体１４を介して延
び且つローター１８により駆動される、物体１６に取り付けられたシャフト１５を有して
おり、ローター１８の作動とともに物体１６を回転させている。物体１６を伴ったシャフ
ト１５は、物体１６のレベル調節の間、回転可能球体１４の回転に伴って、水平面、つま
り海面に相対して若干動かされる。この回転可能球体１４は、により回転するように動か
され、回転可能球体１４に取り付けられた取付シート１７；取付シート１７に取り付けら
れ２つの対向する脚２１１を有する結合部材２１；第１水平方向へと動かすべく結合部材
２１を駆動するための、脚２１１の一つに係合可能であり、且つ、上記第１水平方向とは
反対の第１反対方向へと動かすべく結合部材２１を駆動するための、脚２１１の他の一つ
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に係合可能な強固第２ボール９２；及び第２水平方向へと動かす結合部材２１を駆動する
ための、脚２１１の一つに係合可能であり、且つ、上記の第２水平方向とは反対の第２反
対方向へと動かす結合部材２１を駆動するための、脚２１１の他の一つ係合可能なトラン
スミッションユニット２０；を有している。強固第２ボール９２及びトランスミッション
ユニット２０は、第２螺合ブロック２７及び第１螺合ブロック２５並びに第２螺合ブロッ
ク２７及び第１螺合ブロック２５に螺合してそれぞれ係合している第１スクリューロッド
２６及び第２スクリューロッド２４を介してサポート２３上に摺動可能に取り付けられて
いる。制御時、強固第２ボール９２又はトランスミッションユニット２０あるいはこれら
両方の動きは、回転可能球体１４の回転を生じ、言い換えると、物体１６及びシャフト１
５を海面レベルへと強調した動きをもたらす。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　上述の常套的なレベル調節装置１０は、物体１６のレベル調節には時間がかかるという
欠点を有している。例えば、回転可能球体１４は、その中心の周囲でのみ回転可能である
ので、強固第２ボール９２の動きは、結合部材２１を第１水平方向へと動かすことをもた
らすばかりでなく、回転可能球体１４の回転に起因した、第２水平方向への結合部材２１
の望ましくない動きをもたらし、物体１６のレベルを調節すべく、トランスミッションユ
ニット２０のさらなる制御が必要であり、言い換えれば、強固第２ボール９２のさらなる
制御等が必要となり、これらにより時間を消費することになる。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　従って、本発明の目的は、先行技術に関連した上述の障害を克服可能なレベル調節装置
を提供することにある。
【０００６】
　本発明によると、この装置の上に取り付けられた物体のレベルを調節するためのレベル
調節装置が供される。このレベル調節装置は：ベース；このベースに取り付けられこのベ
ースから上方に直立した、互いに離れている第１ポスト及び第２ポスト；第１水平方向に
延び、且つこの第１水平方向に垂直な垂直方向に動作可能な第１プッシュレバー；上記の
第１水平方向を横切り上記の垂直方向に垂直な第２水平方向へと延び且つ上記の水平方向
に動作可能な、上記第２ポスト上に動作可能に取り付けられた第２プッシュレバー；上記
の第１水平方向と第２水平方向の交差点に垂直に配列された位置において、上記ベース上
に取り付けられ、且つ、上記ベースから上方へと直立したピボットポスト；上記第１水平
方向に延びる第１ピボットピン；上記第２水平方向に延びる第２ピボットピン；上記第１
ピボットピンの周囲で枢軸可能なように、上記第１ピボットピンを介して上記ピボットポ
ストに回転可能に取り付けられているピボットブロック；第１プッシュレバー及び第２プ
ッシュレバーの動きにより動かされる、第１プッシュレバー及び第２プッシュレバーによ
り付けられたキャリアプレートであって、上記物体を保持するのに適合され、且つ、第２
ピボットピンを介して上記ピボットブロックに回転可能に取り付けられ、第１プッシュレ
バーの垂直方向への動きにより上記の第２ピボットピンの周囲で回転可能であり、第２プ
ッシュレバーの上記垂直方向への動きにより上記第１ピボットピンの周囲で上記ピボット
ブロックとともに枢軸可能であり、これにより、上記キャリアプレート上の物体のレベル
調節が可能となるキャリアプレート；並びに、上記プッシュレバーが上記水平方向に動か
された際、上記の第１プッシュレバーの押し出し動作、及び、上記第２プッシュレバーが
垂直方向に動かされた際、上記の第２プッシュレバーの押し出し動作に対して上記キャリ
アプレートを圧迫するため、上記キャリアプレートと上記バースの間に配置され、且つ固
定されたバイアスユニット；を有している。
 
【発明の効果】
【０００７】
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　本発明により、先行技術のレベル調節装置において、動作に時間を多く消費してしまう
という欠点を解消する。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００８】
　図４乃至８は、本発明に従ったレベル調節装置の好適実施例を示しており、水平レーザ
ーヘッド１０１や垂直レーザーヘッド１０２（図８参照）などの物体１００がその上に取
り付けられており、このレベル調節装置１０を調節する。このレベル調節装置は：ベース
３０；このベース上に取り付けられ且つこのベースから上方へと直立している、離れて配
置された第１ポスト４１及び第２ポスト５１；第１水平方向（Ｘ）に延び、且つ、この第
１水平方向（Ｘ）に垂直な垂直方向（Ｚ）に可動な、上記第１ポスト４１上に可動に取り
付けられた第１プッシュレバー４３；上記第１水平方向（Ｘ）を横切り、且つ、上記垂直
方向（Ｚ）に垂直な第２水平方向（Ｙ）に延び、且つ、上記垂直方向（Ｚ）に可動な、上
記第２ポスト５１上に可動に取り付けら得た第２プッシュレバー５３；第１水平方向（Ｘ
）及び第２水平方向（Ｙ）の交差点に垂直に配列された位置において、上記ベース３０上
に取り付けられ、且つ上記ベース３０から上方に直立しているピボットポスト７１；上記
第１水平方向（Ｘ）へと延びる第１ピボットピン７３；上記第２水平方向（Ｙ）に延びる
第２ピボットピン７４；上記第１ピボットピン７３の周囲で枢軸可能なように上記第１ピ
ボットピン７３を介して上記ピボットポスト７１に回転可能に取り付けられたピボットブ
ロック７２；物体１００を上に保持すべく適合され、且つ、上記垂直方向（Ｚ）への上記
第１プッシュレバー４３の動きに伴い上記第２ピボットピン７４の周囲で枢軸可能なよう
に且つ上記垂直方向（Ｚ）への上記第２プッシュレバー５３の動きに伴い上記第１ピボッ
トピン７３の周囲で上記ピボットブロック７２とともに枢軸可能なように、上記第２ピボ
ットピン７４を介して上記ピボットブロック７２に回転可能に取り付けられた、上記第１
プッシュレバー４３及び上記第２プッシュレバー５３の動きに伴い移動されるように、上
記第１プッシュレバー４３及び上記第２プッシュレバー５３に取り付けられたキャリアプ
レート６であって、このキャリアプレート６上で上記物体１００のレベル調節が可能とな
る、キャリアプレート６；並びに上記第１プッシュレバー４３が上記垂直方向（Ｚ）へと
動かされる際の上記第１プッシュレバー４３の押し出し動作、及び、上記第２プッシュレ
バー５３が上記垂直方向（Ｚ）へと動かされる際の上記第２プッシュレバー５３の押し出
し動作に対して上記キャリアプレート６を圧迫するため、上記キャリアプレート６及び上
記ベース３０との間に配置され、上記キャリアプレート６と上記ベース３０に取り付けら
れたバイアスユニット８０；を有している。
 
【０００９】
　この実施例において、対角線上に配置された第１コーナー６１及び第２コーナー６２並
びに、この第１コーナー６１及び第２コーナー６２から離れて配置された中間コーナー６
４を有している。第１コーナー６１及び第２コーナー６２は、それぞれ、第１プッシュレ
バー４３及び第２プッシュレバー５３上に配置されている。中間コーナー６４は、ピボッ
トブロック７２に回転可能に配置されている。バイアスユニット８０は、第１コーナー６
１及び中間コーナー６４との間に配置された第１スプリング８１並びに第２コーナー６２
及び中間コーナー６４との間に配置された第２スプリング８２を少なくとも有している。
代替的に、キャリアプレート６の第１コーナー６１及び第２コーナー６２は、それぞれ、
第１プッシュレバー４３及び第２プッシュレバー５３の下部に配置されていてもよい。こ
のように、バイアスユニット８０の第１スプリング８１及び第２スプリング８２は、圧縮
スプリングの形態であってもよい。
【００１０】
　レベル調節装置は、第１コーナー６１及び第１プッシュレバー４３との間に配置され、
且つ、これらに接して回転する強固第１ボール９１並びに第２コーナー６２及び第２プッ
シュレバー５３との間に配置され、且つ、これらに接して回転する強固第２ボール９２を
さらに有していてもよい。
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【００１１】
　第１ポスト４１及び第２ポスト５１のそれぞれは、中空であり、この中に内部スペース
４０（５０）を規定し、且つ、上記の垂直方向（Ｚ）に延び、ピボットポスト７１に向か
って開口し、且つ上記内部スペース４０（５０）と空間連通した長形開口部４１３（５１
３）にて形成される。第１ポスト４１及び第２ポスト５１のそれぞれは、２つの対向する
側壁４１２（５１２）を有し、内部スペース４０（５０）の二つの対向する側面を限定し
ている。レベル調節装置は、それぞれ、第１ポスト４１及び第２ポスト５１上に取り付け
られた第１駆動部材４２及び第２駆動部材５２並びに垂直方向（Ｚ）に延び、第１駆動部
材４２及び第２駆動部材５２により駆動される、第１ポスト４１と第２ポスト５１の内部
の内部スペース４０と内部スペース５０にそれぞれ配置される第１スクリューロッド４２
１及び第２スクリューロッド５２１をさらに有していてもよい。第１プッシュレバー４３
及び第２プッシュレバー５３のそれぞれは、第１スクリューロッド４２１及び第２スクリ
ューロッド５２１のそれぞれに螺合して係合し、並びに、第１駆動部材４２及び第２駆動
部材５２のうち対応する一つの動作に伴い第１スクリューロッド４２１及び第２スクリュ
ーロッド５２１のうち対応する一つとともに共に回転することで限定されるように、且つ
、第１スクリューロッド４２１及び第２スクリューロッド５２１のうちの対応する一つの
動きに伴って垂直方向（Ｚ）に動くように、第１ポスト４１及び第２ポスト５１のうち対
応する一つの側壁４１２（５１２）によって限定される。第１プッシュレバー４３及び第
２プッシュレバー５３は、それぞれ、第１ポスト４１及び第２ポスト５１の長形開口部４
１３及び長形開口部５１３を介して第１スクリューロッド４２１及び第２スクリューロッ
ド５２１から延びている。
【００１２】
　キャリアプレート６は、貫通孔６３とともに形成され、第１水平方向（Ｘ）及び第２水
平方向（Ｙ）の交点に垂直に配列されている。ピボットポスト７１は、凹部７１１ととも
に形成され、キャリアプレート６の貫通孔６３に垂直に配列し、かつ貫通孔６３に見勝手
か意向している。ピボットブロック７２は、ピボットポスト７１の凹部７１１に受け入れ
られる下部分７２２及びキャリアプレート６の貫通孔６３へと延びる上部分７２１を有し
ている。第１ピボットピン７３は、ピボットポスト７１及びピボットブロック７２の下部
分７２２を介して延びている。第２ピボットピン７４は、ピボットブロック７２の上部分
７２１を介し、且つ、キャリアプレート６へと延びている。
【００１３】
　ピボットポスト７１に相対して、第１ピボットピン７３の周囲でピボットブロック７２
とともに、且つ、第２ピボットピン７４の周囲でキャリアプレート６を枢動可能とするこ
とにより、キャリアプレート６上に取り付けられた物体１００のレベルは、簡単に調節可
能となり、これにより、先行技術に関連した上述の欠点が消失することになる。
【００１４】
　このように本発明を説明してきたが、明らかなのは、本発明の範囲から逸脱することな
く種々の改変及び変法が可能であるということである。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】その上に物体が取り付けられた常套的なレベル調節装置の断面図である。
【図２】図１のレベル調節装置におけるトランスミッションユニットに関する部分斜視図
である。
【図３】図１のレベル調節装置におけるトランスミッションに関する上部断面図である。
【図４】本発明に従ったレベル調節装置に関する好適実施例の分解斜視図である。
【図５】本発明の好適実施例に関する斜視図である。
【図６】本発明の好適実施例における第１プッシュレバーの動作によりキャリアプレート
がどのようにして第１水平方向へと動かされるかを示す部分断面図である。
【図７】本発明の好適実施例における第２プッシュレバーの動作によりキャリアプレート
がどのようにして第２水平方向へと動かされるかを示す部分断面図である。
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【図８】本発明の好適実施例において、キャリアプレート上に水平レーザーヘッド及び垂
直レーザーヘッドがどのように取り付けられるかを示す斜視図である。
【符号の説明】
【００１６】
　６　　キャリアプレート
　１０　レベル調節装置
　１１　ポスト
　１２　取付プレート
　１３　ベース
　１４　回転可能球体
　１５　シャフト
　１６　物体
　１７　取付シート
　１８　ローター
　２０　トランスミッションユニット
　２１　結合部材
　２３　サポート
　２４　第２スクリューロッド
　２５　第１螺合ブロック
　２６　第１スクリューロッド
　２７　第２螺合ブロック
　２８　第１制御ロッド
　２９　第２制御ロッド
　３０　ベース
　４０　内部スペース
　４１　第１ポスト
　４２　第１駆動部材
　４３　第１プッシュレバー
　５０　内部スペース
　５１　第２ポスト
　５２　第２駆動部材
　５３　第２プッシュレバー
　６１　第１コーナー
　６２　第２コーナー
　６３　貫通孔
　６４　中間コーナー
　７１　ピボットポスト
　７２　ピボットブロック
　７３　第１ピボットピン
　７４　第２ピボットピン
　８０　バイアスユニット
　８１　第１スプリング
　８２　第２スプリング
　９１　強固第１ボール
　９２　強固第２ボール
　１００　物体
　１０１　水平レーザーヘッド
　１０２　垂直レーザーヘッド
　２１１　脚
　４１２　側壁
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　４１３　長形開口部
　４２１　第１スクリューロッド
　５１２　側壁
　５１３　長形開口部
　５２１　第２スクリューロッド
　７１１　凹部
　７２１　上部分
　７２２　下部分

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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